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AcrA DE PosEStóN PARA PERSoNAL
DOCENTE, OIRECTIVO DOCENTE Y

ADtl/ltNtsfRAflvos Páqina I de 'l

SECRETARíA DE EDUcAcIÓN DEPART.AMENTAL

acrA DE PosEslóN N" 1274

DENOMINACION: DIRECTIVODOCENTE

En el lvlunicipio de Ne,va, Departamento del Huila, se presentó añte e¡ Secretario(a) de Educac¡ón
EDGAR MARTIN LARA el (lá) señor (a) AVILA CARVAJAL HUGO LIBARDO identificado (a) con
la cédula de ciudadania No l{685418 libreta militar, Certif¡cado de Ia Contraloríá, Cert¡ficado de ta
Procuraduriá General de la Nación; Ceftiflcado de lnducción y afiliación a Salud; con elfln de tomar
posesión en el cargo de DIRECTIVO DOCENTE nombrado(a) como RECTOR TRASLADADO '§
Código y Grado con !ítu,o con una asignación básica mensual de acuerdo con el Decreto de
salarios expedido por el cobjerflo Nac¡onal o (Departamental), cargo para el que fue nombrado (a)
en la LE JOSE EUSTACIO RIVERA Sede PRINCIPAL del Mun¡cipio de ISNOS mediante Decreto
- Resolución 6a72 del 2110A12025 Póliza de manejo AA034604 SEGUROS LA EQUTDAD para et
efecio presentó el juramento ordenado po. el artículo 122 de la Constitución Potitica

Esta posesión rige y tiene efectos fiscales a pañir de: 0l109/2025 Nota: Para efectos de I qu dac ón
de nómina se tendrá en cuenta la fecha delActa de presentaclór e iniclo de labores, ante el Rector
y/o Dlrector RuraL del Establecimiento Educativo. Para Rectores y D reclores Ruraest Acta de
presentación con el Director de Núcleo.

l\{anifestó bajo de gravedad de juramento, no estar incurso en causal alguna de ¡nhabilidad generat
o especial, de incompatibilidad o proh¡bición de las estáblecidas por los Decretos No. 24OO de 1968,
I 950 de 1 973, Ley 4 de 1 992, Ley 1 801 de 201 6 y demás disposiciones vigenies para et desempeño

tDENT|FrcAcróN DEL cARGo: REcroR ÍRASLADADo

FECHAi 2810812025
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